
                                 平成２６年７月１６日 
委 員 各位 
                              （独）日本学術振興会 
                              情報科学用有機材料142委員会 
                               委員長   小出 直之        
                               Ｃ部会主査 安達 千波矢 
 

情報科学用有機材料第１４２委員会 

「有機光エレクトロニクス部会 第６１回研究会」開催通知 

－ウエットプロセスによる有機デバイスの作製と評価－ 

 
溶液プロセスは有機デバイスのプロセス技術のひとつとして、高い関心が持たれています。 

今回の研究会では、その観点から第一線の研究者の方々をお招きしてトピックスをご紹介して 
いただきます。皆様ふるってご参加くださいますよう、御案内申し上げます。 

 
 
１．日 時： 平成２６年９月２２日（月） 13:30 – 17:05 
 
２．場 所： 東京理科大学 森戸記念館 第１フォーラム 
         東京都新宿区神楽坂 4-2-2  
      （ＪＲ・地下鉄「飯田橋」下車、徒歩約 ５分） 

http://www.tus.ac.jp/facility/morito/ 
 
３．研究会プログラム：（敬称略） 

1)「フレキシブル有機 ELディスプレイの開発（仮）」            (13:30 – 14:20) 

 日本放送協会 放送技術研究所                   清水 貴央 

 

2) 「塗布製膜した有機半導体薄膜における移動度異方性の直接観測」    (14:20 – 15:10) 

東京工業大学 大学院理工学研究科                  間中 孝彰 

 

 ( 休  憩 ) 

3)「オール溶液プロセスを目指した高分子受発光デバイスの検討」       (15:25 – 16:15) 

大阪大学 大学院工学研究科                       梶井 博武  

                    

4)「塗布型有機 ELの高効率化と塗布乾燥過程の観察」               (16:15 – 17:05) 

山形大学 有機エレクトロニクスイノベーションセンター            硯里  善幸  

 

 

（追記）： 準備の都合がありますので、出席のご都合を同封の回答用紙で ９月 ８日（月）まで

にお知らせ下さい。 


